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o presente trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de
controle e automação de um sistema de MBE instalado no Departamento de
Fisica do IFQSC. O sistema será baseado num microcomoutador IBM PC-.t
ao qual sera atribuído as seguintes funções: leitura/aquisição da
temperatura das células de efusão através de uma placa A/O com entradas
multiplexadas, determinação das temperaturas de operação dos
controladores de temperatura através de uma olaca DIA de oito canais de
saida multipleKadas. ac>onamento dos obturadores das células de efusão
e monitoração das condiç6es gerais do sistema de MBE (vácuo.
temperaturas, tempo de eKposição, etc.). Estas atribuições permitH-ãs
um controle oreciso e, um registro completo das condiCOes de
crescimento. Será incluídO também um sistema de segurança para
monitorar possiveis falhas no processamento.
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